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Obducat lanserar uppgraderade funktioner for EITRE®
NIL-produkter for att mota behov fran nya marknader

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantor av
litografilosningar baserade pa nanoimprintlitografi (NIL), presenterar integrationen av nya UV-
moduler for EITRE®-produkter. De nya UV-modulerna gor det majligt for kunderna att
konfigurera Eitre-systemen med ultrahtg UV-ljusintensitet.

Den kontinuerliga utvecklingen och introduktionen av nya imprintmaterial skapar efterfragan pa mer
flexibla och konfigurerbara maskiner for FoU, som kan anpassas till specifika kundbehov. Utvecklingen
av nya imprintmaterial drivs i huvudsak antingen av behovet for férbattrad materialfunktion inom
pagaende applikationsutveckling sdsom AR (Augmented Reality) eller av behov som kommer fran nya
applikationer som inte forverkligats tidigare.

| fallet med AR finns det ett behov for ytterligare forfining av t.ex. resistens optiska egenskaper for att
mojliggora en béattre produktfunktionalitet. Nagra av de nya resistmaterialen kraver ultrahdg ljusintensitet
for att fungera i tillverkningsprocessen. Darmed ar formagan att gora imprint dver hela substratytan i ett
och samma process steg i kombination med hog exponeringsdos en nyckel till att méjliggéra hég
produktionstakt vilket ar nddvandigt for full industrialisering. Denna férmaga medfar en hogre
kostnadseffektivitet och skapar forutsattningarna for att producera stora volymer. Obducat kan nu
erbjuda bada hogprestanda funktioner dven i FoU-maskinerna, vilket ar viktigt for att majliggora en
enkel 6verféring av processen fran FoU till massproduktion.

”Genom lanseringen starker vi konkurrenskraften for vara produkter riktade till FoU-kunder. Vi ar
dvertygade att utvecklingen av nya imprintmaterial riktade mot nya applikationsomraden &r i sin
begynnelse och det ar darfor vi vill ge vara kunder, redan vid FoU stadiet, tillgang till den industriella
prestandanivan i var NIL-teknologi. Kunderna kommer nu att kunna konfigurera FoU-maskinerna till
sina individuella behov. Denna férbattrade funktionalitet kombinerat med den nyligen lanserade CVD-
anti-stick tekniken gor det mojligt att skapa stérre processfonster vilket ar avgdrande for en
framgangsrik industrialisering ”, sager Patrik Lundstrém, ordférande for Obducat.

For mer information, var god kontakta:
Patrik Lundstrém, Arbetande styrelseordférande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32
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